
＜基本仕様＞
型式： HAⅣ
印刷可能ｻｲｽﾞ 200×250mm

版枠ｻｲｽﾞ 450×450×25mm

ｽｷｰｼﾞｽﾄﾛｰｸ 100～290mm

最高真空到達度 0.1KPa Max

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ Power : AC200V 50/60Hz， Air : 0.5MPa＜

真空印刷機ｻｲｽﾞ (W)1500×(D)1400×(H)1500mm （900kg)

真空ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞｯｸｽ （W)800×(D)1000×（H)1400mm （350kg）

VPES：特殊真空印刷システムは、半導体
ﾊﾟｯｹｰｼﾞの液状樹脂封止、微細孔充填、及
び、LED封止等、ﾎﾞｲﾄﾞﾚｽを必要とされるさ
まざまな分野において、開発機、量産機とし
てお使いいただけます。

特殊真空印刷機 VPES
(Vacuum Printing Encapsulation Systems）

テクニカルインフォメーション ( 特殊真空印刷 )

Chemical cocktail for solution
半導体事業部
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